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DENSsolutions原位TEM气体加热系统

1.原位气体加热TEM样品杆；

2.原位芯片；

3.加热控制单元；

4.电脑（含气体和加热软件）；

5.供气系统（5a用于Climate G，5b
用于Climate G+）

6.气体分析仪（选配）

7.工具包；

系统配置

最先进的环境控制
1.动态混合
使用专门设计的专利混合阀代替预混合罐，您可
以在运行中更改气体成分，并以0.1％的稀释度
改变相对浓度
2.快速切换
Nano-Reactor内部设置的气体通道和最小的气
体容量可在几秒钟内改变气体环境
3.独立控制
气体成分，压力和流速可以在最宽的实验范围内
独立选择
4.清洁实验
模块化设计理念可轻松实现所有关键部件的现场
更换，无需胶合或焊接
5.气体环境中温度的精度和稳定性
即使在气流过程中，四电极加热控制也能提供最
精确的温度和0.01℃的稳定性 

高质量的结果
1.数据互相关联
样品的晶体结构，形态，化学，热力学和动力学
可在一次实验中获得
2.产物分析
优化的气体分析仪和Nano-Reactor设置的气体
通道可确保随时对环境进行准确分析，灵敏度为
5 ppm
3.高稳定性
TEM和STEM中的原子分辨率通常可在静态和流
动模式下实现
4.优化的分析能力
优化的设计使EELS和大立体角EDS收集成为可能 

6. 5a. 5b.

1. 2.

4.

3.

多相催化 纳米材料
合成

金属&合
金的腐蚀

绿色能源
材料

1
实验准备简单易行
1.简单的样品制备
经验丰富的应用工程师将为您提供提示和技巧，
以避免电子束照射颗粒产生积碳，并且提供FIB
薄片制备的详细工作流程
2.预先定义实验条件
在进行TEM研究之前，由供气系统产生的量热
和质谱数据使您更轻松地定义实验的最佳条件 
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*列表中的技术参数取决于透射电子显微镜的配置

DENSsolutions原位TEM气体加热系统

加热控制

温度范围

温度稳定性

压力范围

极靴兼容性

α倾转角范围

模块设计

分辨率

原位条件下的漂移率

气体混合

气体切换

气体流速

微量热仪

质谱仪

加热控制

温度范围

温度稳定性

压力范围

极靴兼容性

α倾转角范围

模块设计

分辨率

原位条件下的漂移率

气体混合

气体切换

气体流速

微量热仪

质谱仪

四电极法

四电极法

管路和样品杆头可更换

管路和样品杆头可更换

静态

静态




